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摘要(译)

一种超声治疗探头，包括用于在狭窄空间内实施治疗程序的薄型治疗
头。通过围绕壳体的至少一部分的周边结合冷却流体通道来实现薄型。
治疗换能器设置在壳体的内部容积中，并且通过外围冷却通道循环的流
体可用于移除由治疗换能器产生的热量，而不需要庞大的外部冷却装
置，例如气球。壳体可以包括声透镜部分，以使壳体能够与平面换能器
一起使用，并且还可以配置成与凹面换能器一起使用，并且因此不需要
声透镜。可以使用延伸穿过细长中空手柄的导体进行电连接。
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